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第 41回総務委員会議事要録

日　時： 2019年 9月 14日（土）　13：00～17：00

場　所： 筑波大学東京キャンパス 556ゼミ室
出席者： 山口進会長，他 10名
議　題：
1. 審議事項
　・光学論文賞選考結果の報告があり，受賞が承認され

た．また，応募条件を40歳以下とすることを確認した．
　・光学奨励賞選考結果の報告があり，承認された．年齢

制限は 35歳以下に変更することとした．
　・光みらい奨励金選考結果の報告があり，承認された．
　・レーザー学会との連携内容について議論があり，進め

方を承認した．
　・研究グループ・支部のイベント実施計画書の提出を内

規に定めることが確認された．
　・関西五学会会計を今年度は光学会が担当することを承

認した．
2. 報告事項
　・OPJ 2019の講演・企画・展示・会議等について
　・OPJ 2020の予算・日程・講演・担当等について
　・第 45回光学シンポジウムの日程・担当等について
　・第 46回冬期講習会についての進捗報告
　・「光学」について
　・ORの掲載論文数推移について
　・会員数の推移について

第 46回冬期講習会「超スマート光学のためのAI技術」

　近年の AI技術の発展は目覚ましく，AI技術への対応は
すべての技術者にとって急務といえます．日本光学会で
も，AI Optics研究グループが発足し，AI技術への対応を
サポートする体制が強化されています．このような時代の
変化を鑑み，AIを活用するための基礎技術や AIが導入さ
れた光学分野における実例を学ぶための講習会を企画いた
します．応用先として，医療，健康分野を中心に，光加工
やマシンビジョンなどの実際に有効活用している事例を紹
介いただきます．
期　日： 2020年 1月 15日（水）～16日（木）
場　所： 東京工業大学大岡山キャンパス　ディジタル多

目的ホール　https://www.titech.ac.jp/maps/

主　催： 日本光学会
共　催： 応用物理学会フォトニクス分科会

協　賛： 日本オプトメカトロニクス協会，レーザー学
会，日本バイオイメージング学会，情報処理学会，映
像情報メディア学会，画像電子学会，計測自動制御学
会，光産業技術振興協会，精密工学会，電気学会，日
本機械学会，電子情報通信学会，日本物理学会，日本
分光学会，日本フォトニクス協議会，人工知能学会，
日本眼光学学会，日本光学測定機工業会，日本視覚学
会，日本色彩学会，日本写真学会，日本天文学会，日
本放射光学会，カメラ映像機器工業会

プログラム： 1月15日（水）①「光とAIのチュートリアル
─ニューラルネットワークはブラックボックス？では
ない─」石丸伊知郎（香川大学），②「医用画像と AI」

鈴木賢治（東京工業大学）； 1月 16日（木）③「内視鏡
等への AI技術応用」五十嵐誠（オリンパス），④「放
射線画像解析への AI技術応用」荻野昌宏（日立製作
所），⑤「顕微鏡画像解析への AI技術応用」小西功記
（ニコン），⑥「組込 AI・GPU マシンビジョンシステ
ム」新谷　悟（キヤノン），⑦「混雑環境の異変を早
期検知する群衆行動解析」宮野博義（NEC），⑧「AI

技術を用いたレーザー加工品質の自動判定技術」石川
恭平（三菱電機）

参加費： 個人会員 20,000円，賛助会員 25,000円，学生会
員 2,000円，非会員 40,000円，学生非会員 4,000円

定　員： 150名（先着順）
申込方法： 下記ページよりお申し込みください．

https://sympo.adthree.net/ws/index.php

申込期限： 2019年 12月 26日（木）正午．入金についても
12月 26日までにご対応ください．

問合せ先： 日本光学会事務局
電話 03―6905―6406　Fax 03―6905―6416

E-mail info@myosj.or.jp　
URL http://myosj.or.jp/winter_symp/winter_symp2020/

レーザー学会第 40回年次大会 日本光学会ジョイント

シンポジウム「光技術と AI」

日　時： 2020年 1月 22日（水） 　9：00～12：15

場　所： 仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山）
　http://www.aobayama.jp/

主　催： レーザー学会
共　催： 日本光学会
大会参加費（当日）： レーザー学会正会員・賛助会員 16,000
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円，学生会員 5,000円，非会員 20,000円，学生非会員
7,000円．※日本光学会会員もレーザー学会会員価格
にて参加可能です．

問合せ先： 一般社団法人レーザー学会　第 40回年次大会
実行委員会事務局
電話 06―6878―3070　Fax 06―6878―3088

Email lsj-admin@lsj.or.jp　
URL https://confit.atlas.jp/guide/event/lsj40/top

レーザー学会第 40 回年次大会シンポジウム「レー

ザープロセシング技術で拓く医学・生物学研究」

日　時： 2020年 1月 21日（火）　9：00～16：45

場　所： 仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山）
　http://www.aobayama.jp/

主　催： レーザー学会
協　賛： 日本光学会
大会参加費（当日）： レーザー学会正会員・賛助会員 16,000

円，学生会員 5,000円，非会員 20,000円，学生非会員
7,000円．※日本光学会会員もレーザー学会会員価格
にて参加可能です．

問合せ先： 一般社団法人レーザー学会　第 40回年次大会
実行委員会事務局
電話 06―6878―3070　Fax 06―6878―3088

Email lsj-admin@lsj.or.jp　
URL https://confit.atlas.jp/guide/event/lsj40/top

CP
＋

  （Camera & Photo Imaging Show） 2020

期　日： 2020年 2月 27日（木）～3月 1日（日）
場　所： パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみ

らい 1―1―1）/大さん橋ホール（神奈川県横浜市中区海
岸通 1―1―4）

主　催： カメラ映像機器工業会
協　賛： 日本写真映像用品工業会
後　援： 経済産業省，観光庁，神奈川県，横浜市ほか
協　力： 日本光学会ほか
入場料： Web 事前登録者 無料，一般 1,500 円（消費税 

含む）
申込方法： 下記ホームページからWeb事前登録の上お申

し込みください．
問合せ先： CP＋（シーピープラス）事務局

E-mail info@cpplus.jp　URL http://www.cpplus.jp

JOEM「デジタルカラー画像の解析・評価」技術講座

日　時： 2020年 2月 6日（木），7日（金）　10：00～17：00

講　師： 三宅洋一（千葉大学名誉教授，東京工芸大学理事）
場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，応用物理学会，日本光学工業協会

ほか
参加費： 協賛 80,410円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2020年 1月 30日（木）
問合せ先： 一般社団法人 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp

JOEM「図解による顕微鏡入門」技術講座

日　時： 2020年 2月 21日（金）　10：00～16：55

場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本生物物理学会，日本組織細胞

化学会ほか
参加費： 協賛 22,440円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2020年 2月 14日（金）
問合せ先： 一般社団法人 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp

訂　　正

　以下のように訂正いたします．ご不便をおかけいたしま
すことをお詫び申し上げます．
47巻 10号　解説「X線自由電子レーザーを利用した超高
速ポンプ─プローブ計測」（佐藤尭洋 著，pp. 418-423）
　p. 420　左コラム　26～28行目
　（誤）クッキーボックスとよばれる 8つの光電子分光器

を用いた手法では，…
　（正）クッキーボックスとよばれる 16の光電子分光器を

用いた手法では，…
48巻 8号　解説「顔画像からドライバーの状態を推定する
光技術」（大見拓寛 著，pp. 319-324）
　p. 323　右コラム　下から 7～8行目
　（誤）ここで Dpは，全く眠くなさそう（レベル 1）～眠っ

ている（レベル 6），の 6段階スケールに合うよう
に設定した．

　（正）ここで Dpは，全く眠くなさそう（レベル 0）～眠っ
ている（レベル 5），の 6段階スケールに合うよう
に設定した．
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日本光学会 newsの掲載申込先：
日本光学会 光学広報担当　E-mail koho@myosj.or.jp
メールの件名に「日本光学会 news原稿」と記載してください．
なお，掲載申込は原則として発行日（10日）から 2か月前の 15日まで，開催日が 1～10日の場合は，
開催日の 3か月前の 15日までにお願いします．
掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください．
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White Light Generation with 2- m Femtosecond Pulses from a 
Tm:YAP Regenerative Amplifier  ················ Seyed Ali REZVANI, 

Yutaka NOMURA, Kazuhiko OGAWA, Takao FUJI

Report on OPIC2019 the 7th Laser Ignition and Giant-Microphotonics 
Conference 2019 (LIC2019) ··········· Yoichi SATO, Takunori TAIRA 
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